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Semestr:

4

Kod kursu:

Jezyk wyktadowy: polski

Rodzaj kursu: obowigzkowy

Forma zajec:

X
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Cel/-e kursu

Zapoznanie studentdw z pojeciami i problemami dotyczacymi systemow diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych.

Zapoznanie studentéw z wybranymi systemami pomiarowymi oraz ich zastosowaniami.

Zapoznanie studentéw z zasadami doboru odpowiedniego oprzyrzadowania w celu dokonania pomiaru i kontroli.

BIWIN(F

Zapoznanie studentéw z metodami opracowywania wynikdw pomiardéw i kontroli.

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji

Znajomos¢ jednostek miar uktadu SI.

Wiedza i umiejetnosci z zakresu przedmiotu Miernictwo warsztatowe , oraz wiedza z wyktaddw z przedmiotu Systemy pomiarowe .

Efekty ksztatcenia dla kursu (EKP)

Wiedza:

Odniesienie do modutowych
efektow ksztatcenia (EKM)

Umiejetnosci:

EKP1

Dokonuje pomiaru katéw wykorzystujac przetworniki z wzorcami inkrementalnymi.

M6A_U05

EKP2

Mierzy dtugosc za pomocg systemow cyfrowych i wspotrzednosciowej techniki pomiarowej.

M6A_U05

EKP3

Wyznacza wymiary, parametry powierzchni i SGP za pomocg rdéznych systemdw pomiarowych.

M6A_U05

EKP4

Kontroluje i ocenia strukture geometryczng powierzchni podczas ruchu mierzonego przedmiotu.
mierzonego.

M6A_U05

EKP5

Wykorzystuje systemy do akwizycji i analizy obrazéw mikroskopowych.

M6A_U05

EKP6

Dokonuje pomiaru paramteréw geometrycznych i materiatowych czesci maszyn.

M6A_U05

Kompetencje spoteczne:
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Cykl ksztatcenia: 2013/2014

Tresci programowe L)
Powigzanie z efektem
Forma zaje¢ Tematyka zajec (bloku zajec) Liczba godzin ksztatcenia dla kursu
(symbol EKP)
u Woprowadzenie do systeméw diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych wykorzystywanych na laboratorium przedmiotu. Omdwienie ) EKP1 - EKP6
programu, wymagan, regulaminu ¢wiczen i przepiséw BHP.
L2 Cyfrowy przetwornik kata obrotu wykorzystujgcy wzorce inkrementalne. 2 EKP1
L3 Cyfrowy system pomiaru wysokosci firmy TRIMOS. 2 EKP2
L4 Pomiary wspotrzednosciowe za pomocg mikroskopu pomiarowego firmy WERTH. 2 EKP2, EKP3
L5 Skomputeryzowany system do pomiaru chropowatosci powierzchni. 2 EKP3
L6 System kontrolno-pomiarowy do bezstykowej oceny mikronieréwnosci powierzchni podczas ruchu przedmiotu mierzonego. 4 EKP4
L7 Pomiary nieréwnosci powierzchni metodami pneumatycznymi. 2 EKP3, EKP4
L8 System do akwizycji i analizy obrazéw mikroskopowych firmy BRESSER. 2 EKPS, EKP6
L9 Oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazéw firmy MEDIA CYBERNETICS. 2 EKPS5, EKP6
L10 Pomiar skoku gwintu na maszynie uniwersalnej. 2 EKP6
L11 Pomiary twardosci i mikrotwardosci. 2 EKP6
L12 Pomiary parametrow kot zgbatych za pomoca przyrzadu uniwersalnego 2 EKP6
L13 Pomiary parametréw kot zebatych két zebatych za pomoca ewolwentomierza uniwersalnego. 4 EKP6
SUMA GODZIN 30
Narzedzia dydaktyczne
1 Podreczniki akademickie i skrypty
2 Instrukcje do ¢wiczen laboratoryjnych. Instrukcje obstugi przyrzadéw pomiarowych.
Sposoby oceny
O: ie efektow k tcenia dla kursu Sposéb weryfikacji efektéw
-p- 5 Zasady ocen!
Lp (EKP) ksztatcenia v Y
Krétkie pisemne sprawdzanie Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga sformutowania 60% poprawnych odpowiedzi na zadane pytania.
1 EKP1 - EKP6 wiadomosci, sprawozdania z Sprawozdanie jest zaliczone, gdy jest opracowane wedtug instrukcji do laboratoridéw i zawiera poprawnie
laboratoriow. opracowane wyniki pomiaréw.
Obciagzenie praca studenta
Lp. Forma aktywnosci Srednia liczba godzin n'a -zreallzuwanle
aktywnosci
1 Laboratoria - godziny wedtug planu zajec. 30
2 Obowigzkowe konsultacje i zaliczanie ¢wiczen. 15
3 Przygotowanie do zaliczenia. 5
SUMA GODZIN 50
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS
[2] ECTS
DLA KURSU
w tym liczba ECTS dla zajec z udziat yciela akademickit 1,8
w tym szacunkowo dla zaje¢ praktycznych 2

Literatura podstawowa

1 Jakubiec W., Zator S. Majda P.: Metrologia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Warszawa, 2014. (w przygotowaniu)

2 Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkosci geometrycznych. WNT, Warszawa, 2004.

3 Pawlus P.: Topografia powierzchni — pomiary, analiza, oddziatywanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszéw, 2005.

Literatura

1 Swisulski D.: Systemy pomiarowe laboratorium. Wydaw. Politechniki Gdariskiej, Gdarisk 2001.

2 Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy ksztaftu, falistosci i chropowatosci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
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